
离子束刻蚀机报价单

甲方 (采购方 ):

联系人:丁老师

联系方式 ;

乙方 (销倍方 ): 涛杠!京

联系人:薛方屮 联系力

联系地山L:北京市怀束 l× 丿

报价日期:2025.05.08 ‰pO:1:g甘

项  目 规格型号 生产厂家 单位 数量 单价 合 计

产品名称 ∶】IJ∴ ∴ ∷∷   
∷

l Bl)-8{hin 涛 `卜I京源 /、
l 105丿丁歹己 105万元

备件

总计金额:(人∷、人民币∴捌:伍九兀辂      (小 写 )￥ 1,050.000.0O0

二、付款方式

1.付款方式 :预付 40%定金 `签订合同后 50%发货 f验收后 10%尾款 i

2、 全邯货揪的纣i“【方式采川电汇攴付。

3、 乙方银彳j=账户陆忠

开户银行: 巾丨冂农q'银 行股份有限公司北京红螺艾行

账户名称:涛怔i兀 (源 (北京)科技有限公司

账号:lii516010‘丨0006034
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RFIBE-8inth离子束刻蚀机技术参数

一。 技术说明

1.系统概述

1,1功 能描述:该系统为离子太刻蚀系统,可川 ∫刻蚀各种佥属、个金、化合物及半导体材

料的单层薄膜、多层薄膜,也可将羊质材料迪过反应合成‘l1化物、纽1化物、碳化物等薄膜 ;

1,2系统组成:系统主要由真空室、真空获得系统、失帘测ti∶ 系统、离 J-泌 、样湿l台 、

气路、恒温冷却水循环系统、电气及向动化控制系统、安装机 F氵 架纽件等邯分组成。

2,主要技术指标

2.2系统本底真空度:≤ 5× 10"h,开机状态 Γ,从 人∠
t状态 (柒露人

′
t时充干燥氮气 ,

无烘烤加热状态下)开始抽气,45分钟内达到 15× 10· 丨)a:

2,l极限真空度:≤ 8,5× 10s№ (帘油l~25℃ ,湘丿芟~“%);

2,3离子源工作真空范围:1,2× 10'Pa~3,O× 10'|、 ,标Ⅱ丨:匚作丸宁度 2。 0× 10Va;

2,4本系统适合于最大Φ⒛0llllll(样 品尺寸向 F9k容 )样 |;宀 的刻蚀￠

2,5Φ ⒛0l△ ll范围内薄膜厚度不均匀性误左≤±6%;

3,系统模块组成及技术方案

3,1真空室

3.1.1真空室选用优质 304不锈钢l,/壮⒈或以 卜性能材料制迕,氙弧烨接,农 i盯进行I艺 电解

抛光并作钝化处理 ;

1.1.1,前开门设计,配有自动充气阀,可连接浒逦么1/1域 山纯钰1气 :

1,1.2,真空室内置水冷结构,K时间I作 的汛丿攴≤⒛℃ :

1,1,3.离子源安装为卧式结构,离 F源分别位∫廾右臾帘帘壮 |1,各 配/i水 冷离子源室 ,

冷却温度为 25℃ ;

1.1,4,样 品台安装于真空室前门板上 ,ll己各电控衬底合挡板 ;

1.1.5,真 空室配有 1个观察窗口,观察窗配有乎动挡板。

1.2。 真空获得系统

1.2.1.前级真空泵采用双级直迕旋片式贞帘氽,扪 |l速 ≥ l ll'/s;

1.2.2,主泵采用复合分子泵,抽速≥1200L'/s;

1.2.3.带安全互锁保护功能,确保人员与设备使川安个 ;

噔
:
‰



1,2,4,主 袈勹戊Ei室之问苻超高真空气动插板阀,导通≥1000L/s;

1.2.5。 丨泵∫J前级泵之问有气动贞空截止阀。

1.3。 真空测虽系统

1.3,1.真 空室 llL仃 仝计杆其帘汁,包括热偶规和抗氧化电离规等,测量显示主腔室的真空

度

l,3,2。 真EX测吊范匪l:从大气压至 85× 10灬Pa,中 高真空度 (40OP矿 8.5× 1o邙Pa)测量

误左≤±甄 ;

1.3.3.高其帘汁景程切换:101I)a至 10” a

1.4。 离子源

1.4.1,主溅射源采川 命̄「l径 /xJ Φ15⒍Ⅲll的 聚焦型卡大曼离子源 ;

1.⒋ 2.离 了能 :i∶ lll调 范田:0~1()()()OV;

1,4,3.束流
"「

浏范田:10~160llllI。

1.4.砝.样 品台

1.5。

1.5.1。

1.6。

1.6.1。

1.7。

1.7.1。

样品台 ll白 转,旋转速疫 9r pln;

恒温冷却水循环系统

系统I{己 i旰 iAXl套 '|Ⅱ温水循坏系统。

工作气路

系统 l耳己符2路佤
′
瓦(Λr)作为△作气体,气体流量由质量流量控制器 (MFC)控 制 ,

MFC卣吐斥f0′ 20s(∴ cⅢ

电气及个 r∶ 动控制系统

系统采川汁算机控制,触摸显示屏操作,Windolvs会 话界面,可实现真空系统及工

艺过租个臼动化操作,控制系统可选择全自动及非全自动模式 ;

1.7.2,提 供个i沔i的 系统向动保护功能,对各重要部分、关键操作实现互锁保护,包括真空

系统、离 r源系统、充气系统、冷却系统、I件旋转等 ;

1,7.3,设有Ⅱ锁、舁饣沩i电 白动记忆、白动I艺编租校验等安全保护措施,使非恶意的人

为操作
′
k误不公廿致系统艘、软件的损坏。艾持诸如缺水故障、分子泵故障等故障

情况 Γ的向动报拌 ;

I。 7.4,具有系统 〔艺数Jlh保 存和历史丨||l线显示功能以及全面的报警显示和事件记录功能 ;

提供亢乓的手动及白动操作方式 ;




